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| DISCIPLINA: Laboratério de Metrologia

| cODIGO: GO5LMETO.01

|

VALIDADE: Inicio: 08/2019

Carga Horaria: Total: 30 horas/aula

Modalidade: Tedrica

Término: 12/2019

Semanal: 02 aulas

Classificacao do Contetudo pelas DCN: Basica

Ementa:

Créditos: 02

Desenvolvimento de tépicos da disciplina em experimentos de laboratorio: 1.
Técnicas de medigédo, calibragdo e incertezas. 2. Instrumentos convencionais:
escalas, paquimetros e micrometros. 3. Microscépio de oficina e projetor de perfil. 4.
comparadores e calibradores. 5. Acabamento superficial. 6. Medi¢do as trés

coordenadas.
Curso Periodo Eixo Obrig. | Optativa
ENGENHARIA MECATRONICA 2° Processos de Fabricagdo X

Departamento/Coordenacao: Departamento de Eng. Mecatrénica (DEMDV)
Professor: Marcio Alves de Aguiar

INTERDISCIPLINARIDADES

Pré-requisitos: (ndo ha)

Cddigo:

Co-requisitos: Metrologia

Objetivos:

rugosimetro digital.

Manusear corretamente os principais instrumentos utilizados em metrologia: régua graduada,
1 paquimetro, goniémetro, graminho, micrémetro, relégio comparador, projetor de perfil e

Selecionar o instrumento mais adequado em func&o do tipo de peca a ser medida.

estatistica basica.

Tratar os dados provenientes de medigdes em metrologia usando técnicas apropriadas da
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CONTEUDO PROGRAMATICO: Unidade / Sub-unidade / N° de aulas por conteudo

CARGA-
UNIDADES DE ENSINO HORARIA
(HORAS AULA)

Metrologia mecéanica dimensional
e Praticas de medicao e leitura com escala graduada,

UNIDADE 1 paquimetro, goniémetro e micrémetro 2

e Tracagem de pegas
e Calculos estatisticos

Calibracao de instrumentos

UNIDADE 2 e Blocos-padrao 2

e Afericdo de paguimetros e micrémetros

UNIDADE 3 Medicao por projecao e comparagao 4

e Medicdes com projetor de perfil

Tolerancias geométricas

UNIDADE 4 e Relégio comparador e

‘e Tolerancias de forma, posicdo e orientacdo

UNIDADE 5 e Rugosimetro digital

Metrologia de superficie 2

e Medicdo de rugosidade digital

TOTAL 30

Bibliografia Basica
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Bibliografia Complementar

HOCKEN, R. J.; PEREIRA, P. H. Coordinate measuring machines and systems. 2% ed. USA:
CRC Press, 2011.

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial. Vocabulario
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DN, 2000.

TELECURSO 2000: Curso Profissionalizante Mecénica: metrologia. RJ: Globo, 1996.

DINIZ, M. G. Desmistificando o controle estatistico de processo. SP: Artiber, 2001.
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